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	半導体微細加工技術の共通基盤を身に付け新領域を開拓する人材を育成します
	第39回
	限定   12名
	企業 　40,000円 大学等 　25,000円 学生 　10,000円
	2026


	8/27
	(木)講義
	13:30-17:30

	8/28
	(金)実習
	9:30-16:30

	半導体プロセス
	実習　講習会
	フォトリソグラフィ
	エッチング
	測定
	講義


